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依照最新國際標準打造
XK20 是 Renishaw 的第二代校準雷射系統，專為簡化機器組裝流程、提

升效率並符合最新的 ISO 標準。XK20 不僅助於確保機器的高精度和穩定

性，同時減少人為出錯。

www.renishaw.com/xk20

組裝

驗證

補償

診斷

XK20 校準雷射系統
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高精度的根基
Renishaw 致力於設計與研發各種工業產品，協助全球製造商生產
高精度機器和零件。我們的創新解決方案有助於量化製程能力，進
而降低成本並提高效率。身為市場領導者，Renishaw 的雷射系統
在過去 35 年來一直是高精度、高品質和高可靠性的根基。
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XK20 的量測功能

真直度 
同時量測水平和垂直真直度。務必用於所有機器製造， 
以確保導軌和床台的組裝精度。

垂直度 
量測兩機器軸的正交度，這通常用以確保機器軸和工作台

呈 90° 直角、對齊機器軌道，或於兩機器組件垂直組裝時

使用。

平行度
量測兩個名義上平行的軸之間的真直度偏差或整體角度偏

差，通常用於工具機結構組裝期間。

平面度 
沿機器工作台、軌道或其他機器平面量測其垂直方向上的

偏差。

水平
量測相對於重力或其他機器表面的機器水平。

長距離真直度
全新的長距離真直度量測功能，可一次量測長達 40 m 的
真直度，不僅確保量測結果的可重複性，同時還大幅減少

量測時間。 

即將推出

同軸度 
量測旋轉中心之間的偏差，

主軸方向 
量測主軸或夾頭指向的角度。
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系統概述

發射單元
發射器是 XK20 雷射校準系統中的雷射參考裝置。發射器內建校正五

稜鏡、精密旋轉頭和數位水平儀，為真直度、平行度、垂直度和平面

度量測提供了穩定的參考基準，也可用於機器和鑄件的水平調整。 

主要特性

• 精密的數位水平儀

• 360° 旋轉雷射頭

•  充電電池

• 可續使用超過 12 小時

M 單元（移動）與 S 單元（靜態）

M 單元是大多數 XK20 系統量測的主要感測器。與傳統的千分錶類

似，當 S 單元和 M 單元安裝在受測軸或滑塊上時，會偵測與雷射光源

的偏差，並將數位紀錄傳送至 CARTO XK20 應用程式進行分析。S 單
元需與 M 單元搭配使用，以進行同軸度量測。

主要特性

•  2 軸 PSD 感測器

•  無線連線至 CARTO XK20  
應用程式

•  充電電池

•  可連續使用超過 12 小時

XK20 校準雷射系統
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行動應用程式
專為機械製造商開發的 CARTO XK20 是一款以

應用程式為基礎的軟體，非常適合工廠環境。操

作人員可使用各種 Android™ 裝置或 Renishaw 
XK20 顯示單元，進一步精簡量測和組裝過程。

數據分析
數據分析功能可根據使用者需求量身打造， 
例如： 

•  使用自訂公差快速查看錯誤圖表 

•  以相關的 ISO 標準格式報告結果 

•  下載原始資料進行研究及開發分析

易於安裝
在量測之前，將雷射對準工件或機器非常重要，

但卻相當耗時，特別是在長距離量測時。 
CARTO XK20 應用程式簡化了此項工作， 
使其更快速、更輕鬆。

內建使用指南
大多數雷射系統需要經過大量訓練才能有效操作

並獲得可靠的結果，XK20 系統只需使用者接受

最基礎的訓練即可操作，系統內建指南可提步操

作說明，附有影像和插圖，無論操作人員有無經

驗都可以輕鬆使用。

軟體概述
Renishaw CARTO XK20 應用程式提供人性化且簡單的介面， 
功能切換十分方便。
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將 XK20 校準雷射系統與其他配件結合使用，便可量測各種類型的機器和
配置。

附件

安裝配件
Renishaw 設計了一系列安裝配件， 
可使系統在各種機器配置上靈活安裝。 

1  參考固定座

2  L 型發射器支架

3  安裝桿

4  薄型磁性座

垂直度與平行度配件
XK20 五棱鏡光學鏡組已校正。五棱鏡

可進行垂直度與水平平行度的量測。 

「T」型鑄件、龍門機台和移動工作台

加工機的垂直度。 

5  五棱鏡光學鏡組

6  三腳架平移台

7  五稜鏡平移台

8  90° 收發器翻轉支架

2

3

4

5
6

7

8

1
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XK20 顯示單元
顯示單元可用於即時回饋校準並擷取

結果。 

•  無線通訊 透過無線連接與 M 單
元及 S 單元進行通訊。

•  方便攜帶由充電電池供電，可

運作長達 16 小時。

•  堅固設計 這款耐用裝置專為承

受工業環境而設計。

夾具組件
這款多功能固定套件包含鋁擠型材及

緊固件，可用於在各種複雜應用中安

裝發射單元。

1   鋁擠 
(350 mm、250 mm、200 mm)

2   鋁擠接頭

3   定位圓盤

4   磁鐵

5   發射單元鋁擠固定座

6   六角螺絲起子

1

3

2

4

5

6
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建議在每次測量時使用以下組件。

硬體組合

真直度/長距離真直度

水平平行度

垂直度

平面度

• 發射單元

• M 單元

• L 型發射器支架

•  薄型磁性座

• 支柱套件

• 發射單元

• M 單元

• 五棱鏡光學鏡組

• L 型發射器支架

•  薄型磁性座

• 發射單元

• M 單元

• L 型發射器支架

•  薄型磁性座

• 支柱套件

• 發射單元

• M 單元

• L 型發射器支架

•  薄型磁性座

• 支柱套件

•  五稜鏡平移台

•  90° 收發器翻轉支架

• 支柱套件

•  旋轉磁性座
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平行度

範圍 ±5 mm

精度 (i) ±0.008A/M ±1.4/M ±2 µm/m*

精度 (ii) ±0.008A ±1.4 ±2M µm*

解析度 0.1 μm

* 雷射至五稜鏡的距離 > 0.2 m
A =（最大）真直度讀數 (μm) 
M = 軸長度 (m)
i. 平行角度 
ii. 平行真直度（點對點偏差）

平面度

範圍 ±5 mm

精度* ±0.01A ±1 ±(1 + 1.1M) µm

解析度 0.1 μm

A = 顯示的真直度讀數 (µm) 
M = 與最遠點的距離 (m)
*90° 掃描範圍

效能規格
真直度（發射器和 M 單元）

範圍 ±5 mm

精度 ±0.008A ±0.8 µm

解析度 0.1 μm

A = 顯示的真直度讀數 (µm)

垂直度

範圍 ±5 mm

精度* ±0.008A/M ±1.4/M ±4 µm/m

解析度 0.1 μm

A = 最遠點的真直度讀數 (µm) 
M =（最短）軸行程 (m)
* 使用垂直度校正係數

比較表
量測功能

XK10 XK20 

真直度 Y Y

垂直度 Y Y

平行度（水平方向） Y Y

平行度（垂直方向） Y Y

平行度（結合） Y Y

長距離真直度 N Y

平面度 Y Y

水平 N Y

同軸度 Y 即將推出

主軸方向 Y 即將推出

系統

XK10 XK20 

電池使用壽命 可連續運作最高  
4 小時 

可連續運作超過  
12 小時*

支援行動裝置 XK10 顯示單元 Android™ 裝置 

資料傳送 USB USB-C 及無線連接

重新校正週期 2 年 2 年

* 視使用的行動裝置而定

XK20 系統規格
發射器和 M 裝置

系統性能 發射單元 M 裝置

光束量測範圍 40 m 半徑 20 m

雷射輸出 第 2 級 第 2 級

電源 高強度鋰充電電池 高強度鋰充電電池

運作時間 可連續使用超過 12 小時 可連續使用超過 12 小時

水平儀度 20 µm/m 不適用

指定的精度範圍 −10 °C 至 50 °C −20 °C 至 50 °C

建議重新校正間隔時間 2 年 2 年

IP 等級 不適用 IP 66/67 (IEC 60529)

顯示單元

電源 固定高強度鋰（充電電池）

運作時間 可連續使用最高 16 小時

螢幕尺寸 8" LCD 電容式多點觸控彩色顯示器

IP 等級 IP 66/67 (IEC 60529)
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Renishaw 的機器量測解決方案
我們提供一系列校正解決方案，可協助使用者優化機器性能、增加機器正常
執行時間，以及合理制定預防性維護計畫。

驗證

驗證作業會檢查機

台的定位功能以確

認其符合規格。

補償

補償可減少機台顯

示的位置與實際位

置之間的誤差，藉

此提升其效能。

組裝

在機台組裝期間準

確校準各個軸，藉

此減少幾何與旋轉

誤差。

診斷

定期檢查機台的狀

況可以找出誤差來

源，並將意外停機

時間減至最少。

XK20

XM-60

XL-80

QC20

AxiSet™

Check-Up

XR20
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XM-60 多光束校正儀
•  只需一次設定即可在任意方向量測六個自由度

 •  獨特的技術、光學滾擺量測和光纖發射器

Renishaw 以創新引領工業量測革新
我們為工具機、三次元量床及其他應用提供一系列校正
解決方案：

XL-80 雷射干涉儀
•  對運動系統進行可追溯、多用途分析的利器

• 線性量測精度經認證達到 ±0.5 ppm

XR20 旋轉軸校正儀
•  量測精度高達 ±1 角秒

•  完全無線操作，安裝設定快捷

AxiSet™ Check-Up
 •  快速機上量測旋轉軸性能

 •  精確檢測和報告旋轉軸中心的誤差
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QC20 循圓測試儀系統
•  應用廣泛的工具機效能驗證系統

•  減少工具機停機時間、降低廢品率和檢測成本
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服務與品質
我們致力於不斷改善服務和提高品質，為客戶提供全面的校
正解決方案。

培訓 
Renishaw 提供一系列完善的操作人

員訓練課程，可在現場或 Renishaw
訓練中心進行。 

憑藉在量測領域積累的實踐經驗，

我們不僅介紹 Renishaw 產品相關知

識，而且講授基礎科學原理和最佳實

踐方法，致力於幫助客戶充分發揮製

程效率。

支援 
我們的產品有助於客戶提高產品品質

和生產效率，並且我們致力於透過優

質的客戶服務及潛在產品應用專業知

識充分滿足客戶的需求。 

您從 Renishaw 購買雷射系統或循

圓測試儀系統的同時，即加入了 
Renishaw 全球服務支援網路，我們

的支援網路覆蓋機器量測技術和生產

設備服務。 

認證 
Renishaw plc 定期根據最新的  
ISO 9001 品質保證標準進行認證和

稽核，以確保 Renishaw 在設計、製

造、銷售、售後服務支援及重新校正

的各個環節均保持高標準。

該證書由英國皇家認可委員會 
(UKAS) 認可的國際知名認證機構  
BSI Management Systems  
公司頒發。


